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本发明涉及具有在自动车辆上可用的精确

射束仰角控制的天线装置。天线装置包括多个传

导垫(40)，其彼此传导耦合。传导垫(46)中的第

一个与第一传导带(60)连接。第一传导带(60)未

连接到相邻的第二垫。第二传导带(66)和第三传

导带(68)使第一垫连接到第二垫。槽(36)与第一

传导带(60)对准以在第一传导带(60)处将能量

从收发器引导。第一垫以及与它串联的其他垫基

于通过第一传导带(60)接收的能量而辐射能量。

第二和第三传导带(66和68)将能量从第一垫传

导到第二垫。第二垫以及与它串联的其他垫基于

通过第二垫接收的能量而辐射能量。天线装置的

一个示例使用是在自动车辆(20)上。
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1.一种天线装置，包括：

基片(30)，其具有第一表面(32)和第二表面(34)；

多个传导垫(40)，其在所述第一表面(32)上；

第一传导带(60)，其从所述传导垫(40)中的第一个朝所述传导垫(40)中的相邻第二个

延伸，所述第一传导带(60)与所述传导垫(40)中的第二个隔开；

第二传导带和第三传导带(66和68)，其在所述传导垫(40)中的第一个与所述传导垫

(40)中的第二个之间延伸，所述第二传导带和第三传导带(66和68)在所述传导垫(40)中的

第一个与所述传导垫(40)中的第二个之间建立传导连接，所述第二传导带和第三传导带

(66和68)分别在所述第一传导带(60)的相对侧上；以及

槽(36)，其在所述基片(30)的第二表面(34)中，所述槽(36)与所述第一传导带(60)的

至少一部分对准。

2.如权利要求1所述的天线装置，其中

所述多个传导垫(40)包括第一阵列(42)的传导垫(40)，其在所述传导垫(40)中的第一

个的侧上与所述传导垫(40)中的第一个对准，所述传导垫(40)中的第一个与所述传导垫

(40)中的第二个相对；

所述第一阵列(42)的传导垫(40)串联传导耦合。

3.如权利要求2所述的天线装置，其中

所述多个传导垫(40)包括第二阵列(44)的传导垫(40)，其在所述传导垫(40)中的第二

个的侧上与所述传导垫(40)中的第二个对准，所述传导垫(40)中的第二个与所述传导垫

(40)中的第一个相对；

所述第二阵列(44)的传导垫(40)串联传导耦合。

4.如权利要求3所述的天线装置，其中

通过所述槽(36)传送的能量由所述第一传导带(60)传导；

所述第一阵列(42)的传导垫(40)配置成基于通过所述传导垫(40)中的第一个从所述

第一传导带(60)接收的能量而辐射；并且

所述第二阵列(44)的传导垫(40)配置成基于通过所述传导垫(40)中的第二个从所述

第二传导带和第三传导带(66和68)中的至少一个接收的能量而辐射。

5.如权利要求1所述的天线装置，其中

所述多个传导垫(40)布置成线；并且

所述传导垫(40)中的相邻传导垫之间的间距等于以选择的频率从所述天线装置辐射

的波长。

6.如权利要求1所述的天线装置，其中

所述槽(36)具有槽(36)宽和槽(36)长；

所述槽(36)长横向于从所述传导垫(40)中的第一个朝所述传导垫(40)中的第二个的

方向取向；并且

所述槽(36)长小于所述第二传导带与第三传导带(66和68)之间的间距。

7.如权利要求1所述的天线装置，其中所述槽(36)是U形。

8.如权利要求1所述的天线装置，其中

通过所述槽(36)传送的能量直接入射在所述第一传导带(60)上；
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所述第一传导带(60)将能量传导到所述传导垫(40)中的第一个；以及

所述第二传导带和第三传导带(66和68)将能量从所述传导垫(40)中的第一个传导到

所述传导垫(40)中的第二个。

9.如权利要求1所述的天线装置，其中

所述第一传导带(60)具有在从所述传导垫(40)中的第一个朝所述传导垫(40)中的第

二个的方向上取向的第一部分(62)；并且

所述第一传导带(60)具有横向于所述第一部分(62)取向的第二部分(64)。

10.如权利要求1所述的天线装置，其包括

位于所述基片(30)的第二表面(34)附近的基片(30)集成波导，所述基片(30)集成波导

被置于将能量朝所述槽(36)引导的位置。

11.一种制作天线装置的方法，所述方法包括：

在基片(30)的第一表面(32)上建立多个传导垫(40)；

建立从所述传导垫(40)中的第一个朝所述传导垫(40)中的相邻第二个延伸的第一传

导带(60)，所述第一传导带(60)与所述传导垫(40)中的第二个隔开；

建立在所述传导垫(40)中的第一个与所述传导垫(40)中的第二个之间延伸的第二传

导带和第三传导带(66和68)，所述第二传导带和第三传导带(66和68)在所述传导垫(40)中

的第一个与所述传导垫(40)中的第二个之间建立传导连接，所述第二传导带和第三传导带

(66和68)分别在所述第一传导带(60)的相对侧上；以及

在所述基片(30)的第二表面(34)中形成槽(36)，所述槽(36)与所述第一传导带(60)的

至少一部分对准。

12.如权利要求11所述的方法，其中建立所述多个传导垫(40)包括：

建立在所述传导垫(40)中的第一个的侧上与所述传导垫(40)中的第一个对准的第一

阵列(42)的传导垫(40)，所述传导垫(40)中的第一个与所述传导垫(40)中的第二个相对；

使所述第一阵列(42)的传导垫(40)串联传导耦合；

建立在所述传导垫(40)中的第二个的侧上与所述传导垫(40)中的第二个对准的第二

阵列(44)的传导垫(40)，所述传导垫(40)中的第二个与所述传导垫(40)中的第一个相对；

以及

使所述第二阵列(44)的传导垫(40)串联传导耦合。

13.如权利要求11所述的方法，其中建立所述多个传导垫(40)包括：

将所述多个传导垫(40)设置成线；以及

使所述传导垫(40)中的相邻传导垫彼此隔开一定距离，所述距离等于以选择的频率从

所述天线装置辐射的波长。

14.如权利要求11所述的方法，其中形成所述槽(36)包括：

建立槽(36)宽和槽(36)长；

使所述槽(36)长横向于从所述传导垫(40)中的第一个朝所述传导垫(40)中的第二个

的方向取向；以及

建立小于所述第二传导带与第三传导带(66和68)之间的间距的槽(36)长。

15.如权利要求11所述的方法，其中建立所述第一传导带(60)包括：

使所述第一传导带(60)的第一部分(62)在从所述传导垫(40)中的第一个朝所述传导
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垫(40)中的第二个的方向上取向；以及

使所述第一传导带(60)的第二部分(64)横向于所述第一部分(62)取向。

16.如权利要求11所述的方法，其包括：

使基片(30)集成波导位于所述基片(30)的第二表面(34)附近，其中所述基片(30)集成

波导配置成将能量朝所述槽(36)引导。

17.一种供在车辆(20)上使用以用于检测所述车辆(20)附近或路径上的对象的检测器

(22)，所述检测器(22)包括天线装置，所述天线装置配置成以相对于关联车辆(20)的选定

角度，以选择的射束模式(80)发射辐射，所述天线装置包括：

基片(30)，其具有第一表面(32)和第二表面(34)；

多个传导垫(40)，其在所述第一表面(32)上，所述多个传导垫(40)包括串联传导耦合

的第一阵列(42)的传导垫(40)和串联传导耦合的第二阵列(44)的传导垫(40)；

第一传导带(60)，其从所述第一阵列(42)的传导垫(40)中的第一个朝所述第二阵列

(44)的传导垫(40)中的相邻第二个延伸，所述第一传导带(60)与所述传导垫(40)中的第二

个隔开；

第二传导带和第三传导带(66和68)，其在所述传导垫(40)中的第一个与所述传导垫

(40)中的第二个之间延伸，所述第二传导带和第三传导带(66和68)在所述传导垫(40)中的

第一个与所述传导垫(40)中的第二个之间建立传导连接，所述第二传导带和第三传导带

(66和68)分别在所述第一传导带(60)的相对侧上；以及

槽(36)，其在所述基片(30)的第二表面(34)中，所述槽(36)与所述第一传导带(60)的

至少一部分对准。

18.如权利要求17所述的检测器(22)，其中

通过所述槽(36)传送的能量由所述第一传导带(60)传导；

所述第一阵列(42)的传导垫(40)配置成基于通过所述传导垫(40)中的第一个从所述

第一传导带(60)接收的能量而辐射；

所述第二阵列(44)的传导垫(40)配置成基于通过所述传导垫(40)中的第二个从所述

第二传导带和第三传导带(66和68)中的至少一个接收的能量而辐射；以及

所述第二传导带和第三传导带(66和68)中的至少一个从所述传导垫(40)中的第一个

接收能量。

19.如权利要求17所述的检测器(22)，其中

通过所述槽(36)传送的能量直接入射在所述第一传导带(60)上；

所述第一传导带(60)将能量传导到所述传导垫(40)中的第一个；以及

所述第二传导带和第三传导带(66和68)将能量从所述传导垫(40)中的第一个传导到

所述传导垫(40)中的第二个。

20.如权利要求17所述的检测器(22)，其包括

位于所述基片(30)的第二表面(34)附近的基片(30)集成波导，所述基片(30)集成波导

被置于将能量朝所述槽(36)引导的位置。
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具有在自动车辆上可用的精确射束仰角控制的天线装置

背景技术

[0001] 雷达和其他检测系统具有多种用途。机动车近来包括数量越来越多的检测技术，

其利用雷达信令或原理来检测车辆附近或路径上的对象。

[0002] 对于基于车辆的雷达系统的长程天线通常具有窄仰角  (elevation)射束宽度以

为了提高的灵敏度而实现高增益。与这样的布置关联的一个挑战是确保射束指向适当的仰

角。如果射束未适当取向，可以检测到来自地面或高架桥的不希望的反射。这样的反射未指

示有用信息并且最好要避免。

[0003] 在一些实例中，射束仰角的不准确由建造或制造天线部分所采用的方式产生。此

外，期望供在机动车上使用的天线装置的大小如此之小使得轻微的制造差异可以导致明显

的射束仰角误差。需要改进天线设计和制造技术以避免检测器性能方面的不准确以及由制

造期间的不准确产生的废弃零件。

发明内容

[0004] 说明性示例天线装置包括基片，其具有第一表面和第二表面。多个传导垫在第一

表面上。第一传导带从传导垫中的第一个朝传导垫中的相邻第二个延伸。第一传导带与传

导垫中的第二个隔开。第二和第三传导带在传导垫中的第一个与传导垫中的第二个之间延

伸。第二和第三传导带在传导垫中的第一个与传导垫中的第二个之间建立传导连接。第二

和第三传导带分别在第一传导带的相对侧上。基片的第二表面中的槽与第一传导带的至少

一部分对准。

[0005] 在具有之前的段落中的天线装置的一个或多个特征的示例实施例中，多个传导垫

包括在传导垫中的第一个(其与传导垫中的第二个相对) 的侧上与传导垫中的第一个对准

的第一阵列的传导垫。该第一阵列的传导垫串联传导耦合。

[0006] 在具有之前的段落中的任一个的天线装置的一个或多个特征的示例实施例中，多

个传导垫包括在传导垫中的第二个(其与传导垫中的第一个相对)的侧上与传导垫中的第

二个对准的第二阵列的传导垫。该第二阵列的传导垫串联传导耦合。

[0007] 在具有之前的段落中的任一个的天线装置的一个或多个特征的示例实施例中，通

过槽传送的能量通过第一传导垫传导，第一阵列的传导垫配置成基于由传导垫中的第一个

从第一传导带接收的能量而辐射，并且第二阵列的传导垫配置成基于通过传导垫中的第二

个从第二和第三传导带中的至少一个接收的能量而辐射。

[0008] 在具有之前的段落中的任一个的天线装置的一个或多个特征的示例实施例中，多

个传导垫布置成线并且传导垫中的相邻传导垫之间的间距等于以选择的频率从天线装置

的辐射波长。

[0009] 在具有之前的段落中的任一个的天线装置的一个或多个特征的示例实施例中，槽

具有槽宽和槽长，槽长横向于从传导垫中的第一个朝传导垫中的第二个的方向取向，并且

槽长小于第二与第三传导带之间的间距。

[0010] 在具有之前的段落中的任一个的天线装置的一个或多个特征的示例实施例中，槽
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是U形的。

[0011] 在具有之前的段落中的任一个的天线装置的一个或多个特征的示例实施例中，传

送通过槽的能量直接入射在第一传导带上，第一传导带将能量传导到传导垫中的第一个，

并且第二和第三传导带将能量从传导垫中的第一个传导到传导垫中的第二个。

[0012] 在具有之前的段落中的任一个的天线装置的一个或多个特征的示例实施例中，第

一传导带具有在从传导垫中的第一个朝传导垫中的第二个的方向上取向的第一部分并且

第一传导带具有横向于该第一部分取向的第二部分。

[0013] 具有之前的段落中的任一个的天线装置的一个或多个特征的示例实施例包括位

于基片的第二表面附近的基片集成波导。基片集成波导位于将能量朝槽引导的位置。

[0014] 制作天线装置的说明性示例方法包括：在基片的第一表面上建立多个传导垫；建

立从传导垫中的第一个朝传导垫中的相邻第二个延伸的第一传导带，该第一传导带与传导

垫中的第二个隔开；建立在传导垫中的第一个与传导垫中的第二个之间延伸的第二和第三

传导带，该第二和第三传导带在传导垫中的第一个与传导垫中的第二个之间建立传导连

接，第二和第三传导带分别在第一传导带的相对侧上；以及在基片的第二表面中形成槽，该

槽与第一传导带的至少一部分对准。

[0015] 在具有之前的段落中的任一个的方法的一个或多个特征的示例实施例中，建立多

个传导垫包括：建立在传导垫中的第一个(其与传导垫中的第二个相对)的侧上与传导垫中

的第一个对准的第一阵列的传导垫；使该第一阵列的传导垫串联传导耦合；建立在传导垫

中的第二个(其与传导垫中的第一个相对)的侧上与传导垫中的第二个对准的第二阵列的

传导垫；以及使该第二阵列的传导垫串联传导耦合。

[0016] 在具有之前的段落中的任一个的方法的一个或多个特征的示例实施例中，建立多

个传导垫包括将多个传导垫设置成线并且使传导垫中的相邻传导垫彼此隔开一定距离，该

距离等于以选择的频率从天线装置的辐射的波长。

[0017] 在具有之前的段落中的任一个的方法的一个或多个特征的示例实施例中，形成槽

包括形成槽宽和槽长、使槽长横向于从传导垫中的第一个朝传导垫中的第二个的方向取向

以及建立小于第二与第三传导带之间的间距的槽长。

[0018] 在具有之前的段落中的任一个的方法的一个或多个特征的示例实施例中，建立第

一传导带包括使第一传导带的第一部分在从传导垫中的第一个朝传导垫中的第二个的方

向上取向并且使第一传导带的第二部分横向于该第一部分取向。

[0019] 具有之前的段落中的任一个的方法的一个或多个特征的示例实施例包括使基片

集成波导位于基片的第二表面附近，其中基片集成波导配置成将能量朝槽引导。

[0020] 供在车辆上使用以用于检测该车辆附近或路径上的对象的检测器的说明性示例

实施例包括天线装置，其配置成以相对于关联车辆的选定角度，采用选择的射束模式发射

辐射。天线装置包括：基片，其具有第一表面和第二表面；第一表面上的多个传导垫，该多个

传导垫包括串联传导耦合的第一阵列的传导垫和串联传导耦合的第二阵列的传导垫；第一

传导带，其从第一阵列的传导垫中的第一个朝第二阵列的传导垫中的相邻第二个延伸，该

第一传导带与传导垫中的第二个隔开；第二和第三传导带，其在传导垫中的第一个与传导

垫中的第二个之间延伸，该第二和第三传导带在传导垫中的第一个与传导垫中的第二个之

间建立传导连接，第二和第三传导带分别在第一传导带的相对侧上；以及基片的第二表面
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中的槽，该槽与第一传导带的至少一部分对准。

[0021] 在具有之前的段落的检测器的一个或多个特征的示例实施例中，传送通过槽的能

量由第一传导带传导；第一阵列的传导垫配置成基于通过传导垫中的第一个从第一传导带

接收的能量而辐射；第二阵列的传导垫配置成基于通过传导垫中的第二个从第二和第三传

导带中的至少一个接收的能量而辐射；并且第二和第三传导带中的至少一个从传导垫中的

第一个接收能量。

[0022] 在具有之前的段落中的任一个的检测器的一个或多个特征的示例实施例中，传送

通过槽的能量直接入射在第一传导带上；第一传导带将能量传导到传导垫中的第一个；并

且第二和第三传导带将能量从传导垫中的第一个传导到传导垫中的第二个。

[0023] 具有之前的段落中的任一个的检测器的一个或多个特征的示例实施例包括位于

基片的第二表面附近的基片集成波导。该基片集成波导位置适于将能量朝槽引导。

[0024] 至少一个公开的示例实施例的各种特征和优势将从下列详细描述对本领域内技

术人员变得明显。伴随详细描述的图可以简要描述如下。

附图说明

[0025] 图1示意性示出了具有根据本发明的实施例设计的天线装置的车辆。

[0026] 图2示意性示出了根据本发明的实施例设计的天线装置的所选特征。

[0027] 图3示意性示出了在图2的3处所圈出的部分。

[0028] 图4是沿图2的线4—4所截取的横截面图示。

[0029] 图5A示意性示出了从根据本发明的实施例设计的天线装置辐射的射束模式。

[0030] 图5B示意性示出了从根据本发明的实施例设计的天线装置的射束模式。

[0031] 图5C示意性示出了从根据现有技术设计的天线装置的射束模式。

具体实施方式

[0032] 本发明的实施例对由天线装置辐射的射束的取向提供控制。对于具有公开的示例

实施例的特征的天线装置的一个示例使用是提供窄仰角、宽方位角射束模式。这样的射束

在例如雷达或其他检测器系统方面是有用的，其可用于包括自动车辆的机动车。

[0033] 图1示意性示出了示例车辆20，其具有在车辆上支承的检测器  22。检测器22包括

天线装置，其在选择的方向上并且在相对于车辆20的所选取向辐射射束24。示例辐射射束

24是窄仰角、宽方位角射束，其在垂直方向上具有相对紧凑高度并且在水平方向上具有相

对宽散度。这样的射束对于针对各种目的在检测车辆20的路径上的对象是有用的。

[0034] 图2—4示意性示出了示例天线装置的所选特征，该天线装置是检测器22的一部

分。在该示例中，天线装置包括基片30，其具有第一表面  32和第二表面34。在一些示例实施

例中，该第一表面32对应于传导平面，而第二表面34对应于地平面。可以选择基片30的材料

来实现期望损耗、带宽和成本特性。一个示例实施例包括称为Rodgers  4350B的市售材料。

其他实施例包括诸如聚四氟乙烯的材料，其可能更昂贵但倾向于引入较少损耗。鉴于该描

述，本领域技术人员将能够选择合适材料来满足他们的特定需求。

[0035] 在基片30的第二表面34中形成槽36。槽36的总面积或长度控制能量传输的效率。

槽36可以具有多种配置来实现期望效率并且仍适应可用空间。如从图3最能领会的，槽36具
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有U形配置。

[0036] 天线装置包括在基片30的第一表面32上布置成线的多个传导垫40。该多个传导垫

40包括第一阵列的传导垫(在42处)和第二阵列的传导垫(在44处)。所有的多个传导垫40可

以视为单个阵列。第一阵列  42和第二阵列44用于论述目的。多个传导垫40可以使用例如已

知的蚀刻技术在表面32上建立。

[0037] 第一阵列42包括传导垫46中的第一个。第一阵列42的其他传导垫与传导垫46中的

第一个串联连接。第一阵列42的其他传导垫通过传导带48传导连接，该传导带在该实施例

中包括微带。

[0038] 第二阵列44包括传导垫50中的第二个。第二阵列44内的其他传导垫与传导垫50中

的第二个串联传导耦合。传导带54(例如微带)使第二阵列44的传导垫彼此串联传导耦合。

[0039] 在示例实施例中的传导垫40之间的间距对应于从天线装置的辐射的所选频率的

一个波长。

[0040] 如从图3最能领会的，槽36与传导垫46中的第一个和传导垫  50中的第二个之间的

间距对准。第一传导带60从传导垫46中的第一个朝传导垫50中的第二个延伸而未与传导垫

50中的第二个导电接触。第一传导带60的总长确定能量传输效率。为了在传导垫46中的第

一个与传导垫  50中的第二个之间的有限空间里符合传导带60的期望长度，第一传导带不

只是单一直线。在该示例中，第一传导带60具有第一部分62，该第一部分  62平行于从传导

垫46中的第一个朝传导垫50中的第二个的方向取向。第一传导带60的第二部分64横向于第

一部分62取向。第一传导带60在该示例中是T形的。

[0041] 第二传导带66使传导垫46中的第一个传导耦合于传导垫50  中的第二个。第三传

导带68还使传导垫46中的第一个耦合于传导垫50中的第二个。第二传导带66和第三传导带

68分别在第一传导带60的相对侧上。

[0042] 包括传导垫46中的第一个的第一阵列42和包括传导垫50中的第二个的第二阵列

44关于槽36和传导带60、66以及68的位点对称布置。如图示的，相等数量的传导垫40在该位

置的相对侧上。第一阵列42中的垫也具有与第二阵列44中的那些相同的配置。在这样的实

施例中，在排除传导带60、66和68考虑时，第一阵列42是第二阵列44的镜像。即使相对于传

导垫46中的第一个的槽36的位置略微变化而仍使槽36与第一传导带60的至少一部分对准，

这样的对称性以及槽36与第一传导带60之间的关系也确保期望射束角。

[0043] 在一些示例实施例中，传导垫40和连接它们的所有传导带(包括第一传导带60、第

二传导带66和第三传导带68)全部作为在第一表面  32上的一个件被蚀刻。

[0044] 槽36具有槽长和槽宽。在图3的所示的示例中，槽长在第一传导带60的第一部分

62、第二传导带66和第三传导带68中的每个的横向。槽长小于第二传导带66与第三传导带

68之间的距离或间距。也就是说，槽36的位置并未与第二传导带66或第三传导带68中任一

个的位置重叠。相反，槽与第一传导带60的至少一部分对准。

[0045] 槽36的尺寸和配置可以变化来满足不同需求。在示出的示例中的U形槽36对于一

些实施例提供阻抗匹配。实现槽36的期望表面面积而不与第二传导带66和第三传导带68的

位置重叠可以通过使用例如U形配置的槽36来实现。

[0046] 如在图4中示出的，基片集成波导(SIW)70位于邻近基片30 的第二表面34。SIW  70

包括采用已知配置布置的多个传导构件72。SIW  70  将能量从收发器朝槽36引导，使得来自
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收发器的能量入射在第一传导带60  上。由第一传导带60接收的这样的能量被传导到传导

垫46中的第一个并且通过传导带48到第一阵列42中的传导垫中的每个。来自传导垫46中的

第一个的能量沿第二传导带66和第三传导带68中的至少一个传导到传导垫50中的第二个。

由传导垫50中的第二个接收的能量被传导通过带54到第二阵列44中的其他传导垫。传导垫

中的每个配置成基于由第一传导带60  初始从收发器接收的能量来辐射能量，该能量由通

过槽36发出的能量产生。

[0047] 因为槽仅在第一传导带60处引导能量，第一阵列42由第一传导带60馈给，并且第

二阵列44由第二和第三传导带66和68中的至少一个馈给，假定槽36与第一传导带60的至少

一部分适当对准而没有与第二或第三传导带66或68中的任一个重叠，槽36相对于多个传导

垫40的位置中的任何变化对天线装置的性能没有显著的负面影响。在第一传导带60 的相

对侧上传导垫的配置允许在相对于多个传导垫40的槽36的位置的位置中有一些公差。

[0048] 图5A包括射束模式80，其示意性示出了期望射束模式，其中射束在由槽36在传导

垫46与50之间的中心位置产生的期望瞄准线(在82  示意示出)处。图5B示出射束模式80’，

其具有多个传导垫40的相同布置但槽36的位置与图5A相比移动多至4mil的距离。尽管图5B

的射束模式80’与图5A的射束模式80有所不同，射束保持非常接近期望瞄准线，如在  82’示

出的。第一传导带60和第二以及第三传导带66和68的操作促进在第一阵列42和第二阵列44

中具有相同相位，即使其中槽位置相对于传导垫46和50有略微改变也如此。

[0049] 图5C示意性示出了在天线装置的实施例中的射束行为，该天线装置不包括与槽对

准的第一传导带60、第二传导带66和第三传导带68，例如在图3中示出的。对应于图5C的天

线装置在天线装置的传导垫中的每一个之间仅具有单个传导带。如果基片表面中的槽并未

与这样的天线装置的中心垫的中心完全对准，相位在装置的不同部分中将是不同的。这导

致辐射模式(在80”示意性示出)，其在瞄准线82”处在射束的相对侧上具有不同相位。在图

5C中示出的射束模式导致射束方向角，其与相对于车辆的期望射束取向相比太低或太高。

[0050] 图2—4的所示的示例实施例对槽36相对于多个传导垫40的位置提供额外制造公

差，其具有在可接受极限内的所得射束角取向。因为即使在槽36相对于多个传导垫40的相

对位置中有略微变化也可实现更加一致的天线装置行为(假定槽36与第一传导带60对准)，

图2—4的实施例的配置和制造技术使废弃量减少。

[0051] 前面的描述本质上是示范性而非限制性的。对公开示例的变化和修改可对本领域

内技术人员变得明显，这些变化和修改不一定偏离本发明的本质。对本发明给予的法律保

护范围可以仅通过研究下列权利要求来确定。
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图2
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图5A

图5B
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图5C
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